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Este invento se refiere a aparatos para grabar seflales de
alta frecuencia en un disco maesiro. De un modo particular, se des
cibre en la presente memoria un aparato para grabar sefinles Ga Vi
deo aplicando un haz electrénico representativo de la seflal a una
5 |superficie de un disco maestro recubierto con material sensible a
los electrones, '

Bn la patente EE,UU., n? 3,943,275 (Jebens et al) se descr

be un aparato para grabar discos por haz electrdénico para grabar

| Lo

sefiales de video a lo largo de un surco espiral sobre la superficip
10, de un disco maestro aplicando un haz electrdnico representativo de
la sefial, provisto de una columna grabadora estacionarie, a unz su
'perficie del disco maestro que estd recubierta con un material sen
sible a los electirones, = medidg que el diéco meestro gira y se

traslada dentro de una cdmars de vacfo por un sistema de sustenta-
15, cién de plate giratorio. Segin se describe en dicha patente, el

gsistema de transmisidén de rotacidn del plato giratorio y los earri

les que sostienen el movimiento de itraslacidn del plafo giratorio
se situan en el interior de una cdmars de vacio., Se utiliza un sig
tems de propulsidn por aceite para el movimiento de rotacidn del
20, plato giratorio en la cémara de vacio, puesto que es difieil cons=-

truir dentre de la cdmara 48 vaclo una trensmisidn de rotacién ele

38

trioca, y porque puede producir campos magnéticos que estorbarien al
haz electrdnico,

Segin el presente invento, una eolumna grabadors se monte
25, sobre un carro para efectuar movimiento de traslacidn con relacién

al plato giratorio pero mo translatorio. la separacién de movimien|

[ {

to de translacidén del movimiento de rotacién es convenlente por va
rias ragones, permite colocar el soporte y sistema de transmisién

del plato giratorio fuera de la cdmara de vacio, La colocecidn del

30. soporte del plato giratorio y el sistema de tramsmisidn fuera de 1k



w2 =

cémare de vaoclo es conveniente puesto que permite emplear una trang é
misién eléotrice externa para el plato giratorio. La eliminaocidn '
del. sistema de propulsién por aceite, por ejemplo del tipo que se
describe en la patente EE,UU. n? 3.943.275, de la cédmara de vacio,
5 es conveniente en el sentido de que proporciona uns cdmara de vas
cio exenta de aoeité pera la grabacién por medio del haz electrdni
¢0 sobre el disco maestro , Dicho disp@sitivo ha permitido también '
uns reduccién de voldmen de la cémera de vacio, por ejemplo en un
factor de cuatro. La relacién en el volimen de la cémara de vacio
10, 'es conveniente puesto que supone una sensible reduccidén en el tieé
po de bombeo, acortando de este médo el ciclo de la operacidn, Pa=
ra grabar apropiadamente sefiales del tipo de video por un haz eleg]
trdnico sobre une superficie del disco maestro cubierta con un ma-
terial sensible a los electrones, es conveniente que la imagen de
. 15, |1la fuente del haz eleotrdnico sobre la superficie recubierta del
disco maestro tenga un temafio, forma y densidad de corriente apro-
piado. Ademds, la distribucidn de la corriente deberéd ser regular-
mente uniforme y simétrica en la imagen. Pdr lo tanto, la imagen
de la fuente sobre la superficie recubierta del disco maestro se
20. debe enfocar apropladamente. Para asegurar una imagen apropiada de
la fuente eloctrdnica sobre el disco maesiro, es conveniente dispo
ner de medios para verificar el tamafio, forma, densidad de la co-
rriente, distribucién de la corriente, y énfoque de la imagen eleg
trénice en lg superficie recubierta del disco maestro, Para dicha
25, verificacidﬁ de la imagen, se puede montar por ejemplo la fuente
gobre un banco éptico electrdnico separado éue aumentaria la ima-
gen y la representarf{a de una manera apropisda para el exdmen., La
téenica anterior da excelentes datos sobre la fuente, pero exige

gacar la fuente de la columna de grabacién para exdmen. Dicho pro-

30. cedimiento ea inconmveniente puesto que no ofrece la geguridad de
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que las caracteristicas de la fuente no se perturben durante el
traslado, Ademds, la téonica exige una inversidén sustancial en un
banco Sptico electrdnico separado y representa un gran inconvenien
te en el procedimiento de transferencia, o traslado. Ademéds, esta
técnica no sirve para ayudar a enfocar la imagen de la fuente so-
bre la superficie sensible a los electrones del disco maestro.
Como variante, se puede depositar un especimen, que com-
prende particulas muy pequefias de material reflectante de eleetro-
nes, por ejemplo platino, contra un fondo absorbente de electronesd
por ejemplo grafito, sobre la superficie recubierta del disco maes
tro, Bl hez electrdnico se utiliza entonces para explorar la mues-
tra a modo de trama de televisidn y los electrones difundidos por
las part{culas altamente reflectantes son detectados para examinax
el tamafio, forma, densidad de la corriente, distribucién etc, de
la fuente electrdnica, De una manera similar, se pueden colocar ed
tructuras, por ejemplo pequefias particulas de oro, sobre la super-
ficie del disco maestro para poder enfocar lg imagen de la fuente
sobre la superficie del disco maestro sensible & los electrones. |
U, inconveniente del empleo de dichos procedimientos es el riesgo
de una exposicidn pardsita de la supsrficie del disco maestro sen-
sible a los electrones, Ademds, el empleo de tales procedimientos
exige que cada disco maestro se prepare con un especimen y una es
tructura de enfoque antes de la grabacidn, 1o cual significa un
gasto e inconveniente adicionales. Otra téenica para la verifica-
cidn de la imagen se desoribe en la solicitud de patentes EE.UU.

n? de serie 613.535 (Riddle), DLa solicitud de Riddle describe una

columna grabadora de doble modo que funciona en un modo de coloca-

cidn o un medo de grabacidn, Ea el modo de colooacién, la fuente

electrénica se ampliz en un plano de imagen situado por encima del

1
disco paestro para el exdmen de la fuente por medio de una copa EQ



raday. que se hace osgcilar en el frayeoto del haz electrdnico. En
el modo de grabacidn, la copa de Faraday se quita del trayscto ﬁe
haz electrénico, y la fuente de electrones se reduce para la grab.
cién de sefiales de video sobre la superficie del disco maesiro se
5e 8ible a los electrones, Dicho procedimiento exige una columna gra
badora que pueda ampliar también la fuente para exdmen, Adends, e
ta téenica no dispone de medios para enfoecar la imagen de la fuen
te sobre la superficie del disco maeatro sensible & los electroned,
Segin el presente invento, wna plataforma de colocacidn
10. se monta en la cdmara de vacio, adyacente al perimetro exterior dgl
disco maestro sostenido por el plato giratorio, y se orienta en
coincidencia oon una superficie del disco maestiro recubierta con
material sensible a los electrones. El carro trasladable sirve pa-
ra situar la columna grabadora en alineacidn con la plataforme de '
" 15, colocacidén pafa exdmen de la fuente. Dicho dispositivo es conveni?g
te en el sentido de que resueive las defioiencias mencionadas,
En una modalidad ilustrativa del p?esente invento, el pl%
to giratorio se monta con rotacidn a una placa de base sujeta a un
bastidor, mientras que el ocarro portador de la columna grabadora,
20, se monta para efectuar un movimiento de trgslaci6n sobre una plac
de cubierta. Segin otra caracterfstica del iﬁvento, la placa de
cublerta se monta sobre el bastidor para efectuar un movimiento al
ternativo con relacidn a la placa de base entre una posiocidn que
se superpone & la placa de base para formar la cémars de vacio,ly
25, una posicidén fuera de coincidencia con una parte de la placa de bé
se que forma la cdmaras de vacio, La place de cubierta en la posi=
cién fuers de coincidencia permite el acceso a la superficie de
gustentacién del disco maestro del plato giratorio y a la parte df

la columna grabadora que sobresale dentro de la cémara de vacle A

30. rante las operaciones de grabacidn.
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| grabar discos por haz electrdénico de las figuras 1 y 2 para movie|

En los dibujos adjuntos.

Ia figura 1 es una representacién esguemftica de una vis
42 lateral, percialmente en seceidn, de un aparato para la grabe~
cibén de discos por haz electr&nico segin el presénte invento.

Ia figura 2 es también una representacidn esquemdtice de
una vista frontal, parcialmente en seccidn a lo large de la 1lfnea |

2-2 de la figura 1, del aparato para grabar discos por haz elecird

Le figura 3 es una vista superior de una placa de cubiers

ta sobre la cuasl se monta una columna grabadora del aparato para

miento de traglacidn.

La figura 4 es una vista en perspectiva de un dispositiv?
para sujetar deslizantemente un carro, llevando la colomna graba-
dora de las figuras 1 y 2 hasta la placa de cublerta de la,fiéura
3 .

la figura 5 es una vista en seccidn de un conjunto elevad
dor sujeto a la placa de cublerta de la figura 3.

Ia figura 6 ilustra un cierre de estanquidad entre la co
lumne grabvadora de las figures 1 y 2 y la placa ds cubierta de la
figura 3.

Las figuras T v 8 ilustren una vista en plania y una via+
ta frontel en seceidbn de un dispositive para situar un disco maes
fro sobre un plato giratorio del aparato para grabar discos por
hgz eleotronico de las figuras 1 y 2; la figura 8, ilustra tambiéy

un dispositivo de estanguidad giratorio entre el eje del plato gi-

ratorio y una place de base del aparato para grabar discos por ha#

electrdnico de las figuras 1 y 2.

Ta figura 9 ilustrs una parte del disco maestro parsidl-

mente expuesta por um haz electrdnico formads por la columas grabg
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[ piral 38 sobre la superficie de la capa de cobre 34, y la superfis

dora de las figuras 1 y 2.
Lo figura 10 es una representacidn esquemdtica de un sig

tema para centrar el haz electrdnico en un surco espiral situado

sobre la superficie del disco maestro, para utilizarse en el apa-

5

rato de grabacién de discos por haz electrdénico de las figuras 1 i
2; ¥

La figura 11 es un diagrama de conjuntos de un sistema
pare verificar la fuente del haz eleotrdnico, que se utiliza en el
aparato para grabar discos del haz electrdnico de las figuras 1y
2,

En la figura 1, una placa de base 20 se seca a un basti-
dor 22 del aparato para grabar discos por haz electrdnico 24. Un
plato giratorio 26 se monta giratoriamente en la placa de base 204
Un motor 28 se utiliza para producir el movimiento de rotacién del
plato giratorio 26, Un sistema de regulacién de la velocidad 30
mantiene la velocidad de rotacidn del plato giratorio a un nivel
predeterminado durante la operacidn de grapaoidn. Un disco maestrd
con surcos previos 32 se sostiene sobre el plato giratorio 26.

Ia figure 9 ilustra una vista en seccidn transversal de
una parte del disoo maesiro 32, Una delgada capa de cobre 34 se
depésita sobre un substrato de aluminio 36, En un modo iluatretivg
de preparacién del disco maestro, segin se describe em la patente

EE,UU, n® 3.882.214 (Nosker), se mecaniza un surco generalmente eg

cle con surco de la capa de cobre 34 se recubrs con un delgado de
pésito 39 de un material sensible a los electrones.
Segin se ilustra en las figuras 1 y 2, una columna grabadg

ra 40 se monta sobre un carro 42, El carro 42 comprends una plata

forma 44 sujeba a elementos de conexidn 46 y 45. Los elcawttar

transversales 50 y 52 se sujetan a las purtes de 1los sxtremos ds|
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los elementos de conexidn 46 y 43, Los elementos transversales 50
¥ 52 corren sobre un par de carriles de forma de I 54 y 56 para

gostener el movimiento de traslacidn del carro 42. Los conjuntos
58 y 60 se utilizan para sujetar el carro 42 a los carriles 54 y

56+ E1 conjunto 58 sirve ademds para situar apropisdamente el oay

rro 42 con relacién a los carrfles 54 y 56. La figura 4 ilustra
une vista en perspectiva del conjunto 58.

Refiriendonos de nuevo a la figura 2, los carriles en fox

ma de I 54 y 56 se montan sobre una place de cubierte 62, La ple;
ca de cubierta 62 se monta sobre el bastidor 22 para efectuar un
movimiento alternative, con relaciéﬁ a la placa de la base 20 por
un juego de conjuntos elevadores 64, 66, 68 y 70. Ia Tigura 3 ilu#_
tre unga viste en planta de la placa de cubierta 62, La figura 5

ilustra una vista en seccidn iransversal de un conjunto elevador,

Ia placa de cubierta 62 se mueve entre una posicién 322 superpues;

ta a un collarin 72 sujeto a la placa de base 20 (representado po]
1fneas sélidas en la figura 1) para formar una edmara de grabaciéh
74, y una posioidén 324 fuera de coincidencia con el collarin 72
(representada con lfneas imaginarfas en la figura 1) para que se
pueda poner ¥y quitar el disco maestroe 32 del plato giratorio 26'.
Ia placa de cubierta 62 en la posicidn fuera de coincidencia 324
permite ademds el acceso a la parte inferior 76 de la columna gral
badora 40 para limpieza, mantenimiento, etc.

ILa columma grabadora 40 se asienta con precisién en una
abertura prevista en la plataforme 44, Ia placa de cubierta 62 tig
ne una abertura o blonga 78, segin se ilustra en la figura 3, a
travéds de la cual se proyecta la parte inferior 76 de la columma

grabadora 40 en la cémara de grebacidén 74 para dirigir un haz de

electrones representativos de la sefial hacia la superficie del din

co maestro 32 sensible al haz electrénico, La posicidn de la colug
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na grabadore 40 sobre el disco msestro 32 estd indicada por el niw
mero 326 en la figura l. Las dimensiones de la abertura o blonga
78 son suficientes para permitir el movimiento de traslacidén de la
columna grabadora 40,

5. la columna grabadora 40 comprende bdsicamente una -fuente
para proporcionar un haz de electrones y un conjunto'de lentes parp
reducir la fuente electrénica sobre la superficie del disco maestrp
sengible al haz electrénico 32, A t{tulo ilustrativo, la fuente
electrdnica puede ser del tipo que se desoribe en la solicitud de
10. patente EE,UU. pendiente n? de serie 613.534 (Riddle & Demers), y
las lentes reductoras pueden ser del tipo ilustrado en la solicitufl
de patente EE.UU, pendiente n? de serie 613,535 (Riddle). Un circull
+0 elaborador de la seilal 80 se acopla a la columna grabadora 40
pare modular el haz electrdnico de acuerdo con la sefial que se de~
15, sea grabar sobre la superficie del disco maestro sensible al haz
eléotrénico 32,

Una placa de estanquidad 82 se sujeta a la plataforma 44
para ocubrir la aebertura obloga 78 en la placa de cubiertas 62 segh
se ilustra en la figura 6. Un conjunto de juntas téricas 84 y 86
20, se montan en un conjunto correspondiente de canales formados en la
placa de oubierta 62, segin se representa en la figura 3., Los cana)
les estdn formados por un conjunto de elementos elipticos 88, 90 y
92. La compresién de estanquidad se obiiene sosteniendo el peso de
la columns grabadora 40 y la carga de vacio del carro 42 sobre los
25, carriles en forma de I 54 y 56. Cuando, como en esta modalidad par
ticular, se utilizan dos juntas t6ricas 84 y 86, el espacio entre
las mismas se puede rarificar a través de una abertura tubular 94

(figura 6) en la placa de cubierta 62 para mejorar la integridad

del vacio de la cdmara de grabacidén T4. Como variamte, el esvacio |

30. entre lag juntas t6ricas 84, 86 se puede rellenar con grass de v&~i
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piado en la cémara de grabaci6n T4

la compresién de las juntas téricas 84 y 86 se ajusta a ut
valor predeterminado para variar la altura de la superficie de col
cacién de los carriles en forma de I 54 y 56. Por un lado, una com
presién excesiva de las juntas téricas 84 y 86 puede dar por resul
tado una perturbacidn oscilatoria de la columna grabadora 40 debido

a la friccién de separacidn entre la placa de estanquidad 82 y las

juntas téricas 84 y 86 durante la traslacidn de la columna grabado
ra. Por otro lado, una oomﬁresién demasiado pequefla de las juntas
téricas 84 y 86 pueden perjudicar la integridad de vacio de la cd
mara de grabacién 74. La compresién correcta de las juntas tricas
84 y 86 permite un movimiento suave de traslacidn de la columna

grabadore 40 y, al mismo tiempo, facilita el mantener un vacio aprg

" Seglin se ilustra en la figura 3, un motor 96 mueve un con
junto de husillos 98 y 100 por un conjunto de ejes de conexidn 102}
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 y 118. Entre el motor 96 y les
husillos 98 y 100 se interponen cajas de engranajes 120 y 122 para)
entre otras cosas, reducir la velocidad de rotacién de los husillos.
Los nusillos 98 y 100 se sostienen por medio de cojinetes 124,126,
128 y 130. Se utilizan acoplamientos carddnicos 132 para eliminar
problemas por ejemplo los problemas de variacidén debidos a falva
de alineacidn de los ejes de interconexidén. Una barra equilibrado~
ra 134 se sujeta a un par de tuercas 136, 138. Ia barra equilibra-—
dora 134 se sujeta a la placa de estanguidad 182 (figura 1), Ias
tuercas 136 y 138, respectivamente, se colocan en los husillos 98
¥y 100 para producir movimiento de traslacién del carro 42 que 1levp
la columna grabadora 40, E1 dispositivo de recorrido de la columa
grabadora descria anteriormente permite convenientemente que la fu

RN

za causante del movimiento de traslacidn quede alineada con la 1iw-

o "
A
fon)

t
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nea centrai del conjunto columna grabadors y €arro,

La orientacidn de los carriles 54, 56, que sostienen el
movimiento de traslacién del carro 42, es la necesaria para que el
movimiento de traslacién del carro de por resultado el movimiento |
5e del haz electrénico, formado por la columna grabadora 40; a lo lar|
go de un trayecto situado radialmente con respecto al centro ds ro
tecién del disco maestro sostenido por el plate giratorio 32,

Una bomba de difusidén 140 (figura 1) se conecta a la odma)

ra de grabacidén T4 para su rarificacidn., Otra bomba de difusidn .
10. 142 (figura 2) se acopla a la columna grabadora 40 para su rarifi-
cacién. Ias bombas de difusién 140 y U2 proporcionan un medio ambirg
te de vacio para la operacidn de grebacidn con hez electrénico so-
|bre el disco maestro sensible al haz electrdnico 32,
La figure 4 es una vista en perspectiva de un dispositivo
i.15. pare sujetar el carro 42 al carr{l 54. Segin se ilustra, el elemen
| | tb transversal 50 del carro 42 tiene un conjunto de superficie de
aﬁdyo en dngulo recto 144 y 146 que descansan contra la superficie .
posicionadoras 148 y 150 del carr{il en forma de I 54. Para manteneL |
la superficie de apoyo 144 del carro 42 en contacto con la superfi
20, cle posicionadora 148 del ocarril 54, un rodillo 152 se sujeta a un
elemento deslizante 154. El elemento deslizanie 154 se monta con
movimiento alternativo em uns ranura 156 provista en un blogue 158
que se fija al elemento transversal 50, El elemento deslizante 154
tiene una parte roscada 160 que sobresale mds alld de la ranura
25, 156, Una tuerca 162 mediante el rodillo 152 contra una superficie
posicionadora 164 del ocarr{l en forma de I 54.

Para mantener la superficie de apoyo 146 del carro 42 en |

contacto con la superficie posicionadora 150 del carril I 54, se

monta pivotalmente un rodillo 166 mediante un pasador 168 a1 blo=-

30, que 158. Un muelle 170 mantiene el rodillo 166 contra une superfi-i
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cie posicionadora 172 del carril en forma de I 54,

Ia figura 5 ilustra una vista en seccidn del conjunto elg
vador 64. Los conjuntos elevadores 64, 66, 68 y 70 sirven bésicameé
te para dos finalidades. Levantan la placa de cubierta 62 del co-
llarin 72 de modo que la parte inferior sobresaliente 66 de la co
lumna grabadora 40 pueda salvar la superficie superior del collarin
para permitir el movimi nto de la placa de cubierta desde la posi-
cién de superposicidn 322 (ilustrada con lineas sélidas en la fi-
gure 1) hasta la posicién fuera de coincidencia 324 (representada
por lineas imaginariass en la figura 1l). En segundo lugar, los conw
juntos elevadores 64, 66, 68 y 70 estén provistos de rodillos de
cojinete de bolas, como el indicado por la referencia 174 en la fi
gura 5, por lo que la placa de cubierta 62 pueda rodar & la posi-
cidén fuera de coincidencia 324, para permitir, entre otras cosas
el acceso a un disco maestro sostenido por el plato girgtorio. Sew
gin se ha indicado aﬁxeriormente, la placa de cubierta 62 en la po
sicidn fuera de coincidencia 324 permite acceso a la parte inferiop
sobresaliente 76 de la columna grabadora 40 para limpieza, mante--
nimiento, ete,

Seglin se ilustra en la figura 5, el rodillo de cojinetes
de bolas 174 se monta para efectuar un movimiento de rotacidn en
una ranura prevista en un eje 182, El rodillo de cojinete de bolas
174 corre en un canal 176 previsto en una gufa 178 sujeta al bastg
dor 22. El canal 176 siftda apropiadamente la placa de cubierta 62
con respecto al bastidor 22. El rodillo de cojinete de bolas 174
se monta para girar en una ranura 180 prevista en un eje 182, =1

eje 182 se monta con movimiento alternativo en una camisa 184 suje

ta & la placa de cubierta 82, Un pasador 186 sujeto al eje 182 204

rre en una ranura 188 prevista en la camisa 184 para evitavr gug gg

re el eje 182,
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Un fornillo 190 se sujete al extremo superior del eje 183,
' Una tuerca 192 se monta giratoriamente en una caja 194 sujeta a 1g
placa de cubierta 62. La tuerca 192 tiene hilos de rosca internos
para ajustarse con el hilo de rosea 190, y rosca externa para aju%
5 tarse con un ftornillo sin fin 196 montado giratoriamente al eje 1
198, Cuando gira el eje 198, la placa de cubierts 62 se levenia dd
la gufa 178 sujeta al bastidor 22,
La figura 3 ilustra un motor 200 que mueve un conjuntos
de ejea 198, 202, 204 para hacer que los conjuntos elevadores 64,
io0. 66, 68, 70 suban y bajen la placa de cubierta 62. Se utilizan ace
plamientos carddnicos 206 para evitar problemas, por ejemplo de

braciones, que pudieran producirse debido a falta de alineacidn :j
los ejes de intercomexidn. Ias figuras 7 y 8 ilustran una vista en
planta y una vista frontal en seccidén de un dispositivo para situdr
15. el diseo maestro 32 sobre el plato giratorio 26, Segin se iluastra
en la figura 8, el plato giratorio 26 se sujeta a un eje 208 por yna
tuerca 210 y una randela 212, El eje giratorio 208 tiene una aber-
tura central 214 en la cual se aloja apre#aéo un bistago de centrﬁ
do 216 para efectuar un movimiento alternative a lo largo del eje
20, de rotacidén del eje del plato gifatorio 208. Una camise 218 se ins
terpone entre el vdstago de centrado 216 y el eje giratorio 208 p
ra aislar eleotricamente el vdstago de centrado del sistema de sus
tentacién del plato giratorio. Una parte 220 del védstago de centrg
do se conifica para acoplarse con las paredes gue definen una abey
25, tura de centrado 222 del disco maestro 32 para centrar el disco
maesiro con respecto al eje de rotacién del plato giratorio 26,

Segin se ilustra en la figura 7, itres elementos posioclon

dores axiales 224, 226, 228 se montan en la parte periférica del

plato giratorio 26, por ejemplo, segin se ilusira, por medic de wung

30. arandela 230 (figura 8) y un anillo hendido de fijacién 232 (figa4
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ra 8). Los elementos posicionadores axiales 224, 226, 228 se mue-
ven entre un primer lugar, representado por liness sdélidas en la
figura 7, y u; segundo'lugar, repregentado por lineas de puntos y
rayas en la figura 7. Uhaé espigas de tope 234, 236, 238 se suje=
Se ten al plato giratorio 26 para asegurar una colocacién precisa de
los elementos posicionadores 224, 226, 228 en los primeros lugareg.

Los elementos posicionadores axiales 224, 226, 228 tienen
extremos de acoplamiento a8l disco maestro 240; 242, 244, que defis
nen un plano de grabacién 246 (figura 8) en el cual la columna grg
10. badora 40 enfoce el haz electrdnico. Los elementos posicionadores
axiales 224, 226, 228, en los segundos lugares (representados son
1 1fneas imaginarias en la figura 7) colocan los extremos de acopla-_;
miento -al disco maestre 240, 242, 244, fuera del trayecto de reco-
rrido de un disco maestro_a una posicidn de mcoplamiento sentrado
) 15. con ei véstégo de centrado 216, y desde esta posicién, para permi
' tir, respectivamente, la instalacidén y desmontaje del disco maese
tro,

Un muelle 248, situado en la abertura central del eje del
plato giratorio 214, empuja el védstago de centrado 216 en la direq
20. oién en la cual hace que la parte de seccidn decreciente del vési
go de centrado 216, en acoplamiento con las paredes de la abertur
central 222 del disco meestro 32, empuje al disco masstro contra
los extremos de acoplamiento con el disco masstro 240; 242, 244,
cuando los elementos posicionadores axiales 224, 226, 228 estén
25, ocupando los primeros lugares (representados por lfneas sélidas en
la figura 7) para situar la superficie del disco maesiro sensible
al haz electrénico en alineacidén con el plano de grabacidn defini

do por los extremos de acoplamiento del disco maestro de los ele-

mentos posicionadores exiales,

[ S—

30. Bl sistema (e colocacidén del disco maestro expueste antow
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riormente es la materia objeto de solicitud de patente EE.UU. pen
diente de J. Guarracine, titulada "APARATO POSICONADOR DE DISCO
M2ESTRO PARA UN SISTEMA DE GRABACIONY,

| Un tornillo de ajuste 250 evita que el véstago de centradd

5 216 sea expulsado de la abertura central del eje del plato giratos
rio 214 en ausencia de un disco maestro sobre el plato giratorio
26. Una cemisa 252 se interpone entre el muelle 248 y el eje del
plato giratorio 208 para aislar eléctricamente el vdatago de cen—
trado 216 del sistema.de sustentacidn del plato giratorio,

10. Segin se ilustra en la figura 8,el eje del plato girato-
rio 208 sobresale fuera de la cdmara de grabacidn 74 através de una
abertura 254 en la placa de base 20, Una caja 256 se sujeta a la
placa de base 20, Una camisg 258, ajustada a presidn en el eje del
plato giratorioc 208 descansa sobre un buje 260 montado en la caja
15, 256, Entre el eje del plato giratofio 208 y la camisa 258 se intex
pone.material pglutinante para eviiar que se introduzca aire en lg
odmara de grabacidén T4 al producirse el vacio en le misma.

Un dispositivo giratorio de estanguidad 262 se interpone
entre la ocaja 256 y la camisa 258 montada en el eje del plato girg
20, torio 20g. El dispositivoe giratorio de sstangquidad 262 comprende
| un imén permanente anular 264 emparedado entre piezas polares anud
lares 266 y 268. Los anillos de fijacidn 270, 272, sujetos a la og
ja 256 mantienen el imén permanente 264 y las piezas polares 266 ¥
268 en su sitio, Un fluido que contiene particulas fineamente divid
25 didas de hierro se interponen entre las piezas polares 266 y 268 ¥
la camisa 258 montada sobre el eje del plato giratorio 20g. El dig
pogitivo giratorio de estanquidad 262 se evita que se introduzosa

aire en la cdmara de grabacidn T4 al producirse el vacioc en la mig

ma. Se utilizan juntas t6ricas 274, 276 y 278 para mantea.: L= %

i
!
30, tegridad del vacio en la cdmara de grabacién T4. Ia jurtz ¢ Jigpos
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sitive de estanquidad giratorio 262 puede ser del tipo fabricado
por FERROGLUIDICS CORPORATION, de Burlington, Massachusetis,

Seéﬁn se ha indicado anteriormente, el sistema de susten
teoidén del plato giratorio y el sistema de transmisién del plato
5 giratorio ge monta fuera de ia cdmare de grabacidén T4 por diversas
razones. Dicho dispositivo reduce el voldmen de la odmara de gra-
baoién T4. Ademds, mentienen la cédmara de grabacién %4 exenta de
contaminacién. E1l motor eléctrico 28 para mover el plato giratori
26 puede ser del tipp. fabricado por KOLIMORGEN CORPORATION, de
10. Glen Cove, New, York,

» Ia figura 9 es una representacién esquemdtica de una oye
racién de grabacidn por haz eleotrdénico efectuada por el aparato
de las figuras 1 y 2, La superficies del disco maestro sensible
del haz eleotrdqico 32 se expone sucesivamente por un hez electrd| .
5. - nico en forma de cinte modulade por le sefial 280, formado por la

columna grabadora 40, para grabar elementos de la sefial 282, a lo

- m———

lgrgo del surco espiral 38 situado sobre el diseo maestro, de acuer
do con la informacién de la sefial representativa de video. La su-
perficie del disco maestro sensible al haz electrdnico se revela
20, entonces con lo que se eliminan las partes expuestas de la misma,
para formar una topografia en el surco espiral 38 correspondiente
& la informacidn de la sefial representativa de video. Entonces se
hace una dopia de niquel del disco maestro resultante y esta copia
se utiliza para estampar disco dé vinilo, La copia de vinilo se

25, metaliza entonces para que la superficie sea conductora y la meia
lizecién se recubre después con disléetrico, Para reproducir la

informacidn g;abada, se hade que una sguja corra con el surco re-

cubierto de dieléetrico. Esta aguja, junto con la metalizacién ¥y

el dieléetrico, actda como capacitor. Las veriaciones de capsci*ah

30. cia en el surco, que corresponden a la informacidn de videc zrabod
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10.

15.

20,

25,

30.

| de error de la posicidén centrada del haz electrénico 280, y se al]

'

g -

.
we ks

da, son detectadas entonces electrénicamente para recuperar la iue
formacién de video. Un sistema de video-disco de este tipo se des+
oribe de un modo general en la patente EE,UU., n? 3.842,194 (Cle-
mens) .

o figurs 10 ilustra un dispositivo para mantener el hay
elaoctrénico 280 ceﬁtrado en sl surco situado sobre la superficie
del disco maestro 32. Segin se ilustra, el haz electrdénico descen
trado 280 es reflejado por las paredes del surco 38. Los electro~
nes reflejados ha detectado por deteectores Qolocados rodialmente
286 y 288. Si el haz elec¢trdénico 280 se sitfa ligeramente hacia
la izquiordé de su posioidén centrada en el surco espiral 38, el
detector 288, situado & la derecha del haz electrénico, detecta
més energla si se compara con el deteotor 286. Las salidas de los
detectores 286 y 288 se acoplan a un amplificador diferencial com
prendido en un comparador 290, El comparador 290 genera dos sefia-
lea de error en los canales de toma 292 y 294, ILa gefial de error
desarrollada en el canal de toma 292 estd en funcién &l error ing
tanténeo en la posicidn centrada del haz electrénico 280, y se al;
menta a un sistema de desviacidén 296. Segin indica las lineas de
puntos y rayas 298 de la figura 10, el sistema de desviacidén 296
sirve para cenbrar el haz eleotrdnico 280 en el surco eapiral 38,

Ia sefial de error desarrollada en 294 estd en funcidn al promedio

menta al motor 96 que proporciona el movimiento de traglacidn 300
a la columna grabadora 40, El sistema de desviacién 296 y la va-
riacién en la velocidad del motor 96, juntos, sirven para cenirar
el hez electrdnico 280 en el surco espiral 284 en toda la gama de

la grabacién del disco maestro 32,

la figura 11 ilustra un dispositivo para preparai I fugn
!

te del haz electrdnico 280. Segin se ilustra, une plateforuz lo qé

L

T
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10.

15.

20,

23,

30,

. para determinar la corriente del haz eleotrdénico para dirigir el

L 1‘ Ge

locacién de la columna 302 se monta & la placa de base 20 dentro
de le odmara de grabacién 74, La plataforma de colocacidén de la
golumne 302 se sitda adyacente al perimetro exterior del disco
maeatro sostenido por el plato giratorio 32 con su superfioie de
enfoque coincidiendn con el plano de grabacidn 246, El motor 96,
que proporecidna el movimiento de traslacidn deseado de la columns
gravedora 40 durante las operaciones de grabacidén, sirve ademéds
para situar de una forms selectiva la columna grabadora 40 sobre [
la plataforma de colocacidén de la columna 302 con el fin de deter
minar las caracteristicas del haz electrdénico, por ejemplo la den
gided de la corriente, distribucién de la corriente, forma, caliw
dad; enfoque apropiado, etc,

Le plataforma de la colocacién de la columna 302 compxreq)

de una copa Faraday 304 en la cual se inyecta el haz electrénico

haz electrénice al interior de la copa de Faraday 304, la columne
grabadora 40 se traslada a una posicién en la oual el haz electrd
nico, representado por las lineas de puntos y rayas 306, se pone
en linea son una ventanilla de entrada 308 de lg copa Faraday 304)
Un medidor de corriente 310 se acopla & la copa Faraday 304 para
determinar la corriente del haz.

Con el fin de determinar la forma, distribucidn, calidad,
eto, del haz electrdénico, se forme un especimen 312 sebre la platy .
forma de colocacidén de la columna 302, depositéndo pequefias parti
oules de un material difusor de eleotrones, por éjemplo platino,
en dispersién en un material de fondo absorhénte de electrones,
por ejemplo de grafito (v.g., suspensién coloidal de grafito flo-
culado en agua). El sistema de desviacidn 296 sirve tembién pars

hacer que el haz eleotrénico 280 explore a través del sspcofmen

212 en una forma de trama de televisién, Los electrones &ifundiﬁa&
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por el especimen 312 son detect:dos por los mismos detectores 286
y 288, que se utilizan ademds para derivar informacidén de seguli-

miento del surco durante las operaciones de grabaocidn. La salids

de los deteotores 286 y 288 se suman y emplifiecan por medio de un
5¢ circuito activador de pantalla 314. Una pantalle 316 se acopla a

1a salida del ecircuito activador de pantalla 314 para representar
le forma, distribucidén, etc, del haz electrénico. lLa informacidén

obtenida del medidor de corriente 310 y la pantalla 316 se utiligg
para obtener la intensidad y distribucién apropiadas del haz eleg|
10, trénico 280 sobre el plano de grabacidn 246,

Para asegurar un enfoque apropiado del haz eleotrdnico

-

gobre la superficie del disco meestro sensible al haz electrdénico
32, se coloca una estruotura de enfoque 318 (figura 1l) sobre la |
superficie de la plataforma de coloczoidn de la columna 302 que

15 egtd en coincidencie con la euperficie del disoco maestro sensible| .

.-

al haz electrdénico 32. La estructura de enfoque 318 puede compreg#
der uns pluralidad de pequefias bolas separadas (v:ig:, de un miord
metro de didmetro) de material altamente reflectante de los elec-
trones (v.gey 0ro)., Ia estrubura de enfoque 318 es explorada en

29. secuencia por el haz electrénico en las direcciones radial y ban-
genclael., Los electrones reflejados por las bolas de oro son deteg
tados por los detectores 286 y 288. La salida de los detectores

286 y 288 se suma o integra por el circuito activador de la pantg
1la 314 para desarrollar una onda de impulso que se proyecia sobreg
25, la pantalla 316, con la forma de la onda, desarrollada segin reco
' rre el haz electrénico una partfcula de oro, proporcionando una

indicacién de la nitidez del foco. Las lentes reductoras en la cg

lumna grabadora 40 se ajusten para dar una imagen nitida del haz

electrdénico sobre la superficie en coincidencia de la plataforma

30, de colocacidn de la columna 302, !
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Un sensor de altura 320 (figura 11) se sujeta a la parte
inferior sobresaliente 76 de la columna grabadora 40 para detectar
la altura de la parte sobresaliente inferior de la columna grabadg)
're con relaecidn a la superficie en coincidencia de la plataforme
5e de colocacidén de la columma 302 o la superficie del disco maestro
sensible al haz electrdnico 32, El sensor de aliura 320 genera unal
sefial de error que es representativa de la variaeién en la altura
de la superficie del disco maestro sensible al haz eleotrénico 32
con relacién a la altura de la superficie en coincidencie de la
- 10, plataforma de colosacidn de la eolumna 302 debido a una meoanigzew
e¢ibén o montaje imperfecto del disco maestro., Las lentes reductoras
en la columna grabadora 40, sensible a la sefial de error, ajustan
{1 el campo focal de las lentes reductoras finales para maniener el
foco apropiado de la imagen del haz electrénico sobre la superfic
15, del disoo maestro sensible al haz electrénico 32 en toda la game
' de movimiento de traslacidn de la columns gfabadora sobre el diseo
maeétro. El sensor de altura 320 puede ser del tipo fabricade por
‘ADE CORPORATIO de Watertown Masaachusetts.,

A pesar de que la descripcién del aparato deserito hace
20, referencia a un haz de electrones, se comprenderd que el haz de
| electrones podria sustituirse por un haz de luz, u otras formas de

energfa que pudieran afectar de una forma selectiva una superficie
senaible de un disco maestro,

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, asi
25, como la menera de realizarlo en la prdectica, debe hacerse constar
gque las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de
modificaciones de detalle en ouanto no alteren su principioc funde-

mental,




RETIVINDICAC:ONES

1.~ Perfeccionamientos en aparatos de grabacién de discod
por haz de energla, del tipo en los que se graban sefiales @irigien
5, | do el haz de energfa hacia un disco maestro, cuyo haz de energia
tiene caracteristicas representativas de las sefiales que se deaean
grabar y teniendo el disco maestro caracteristicas sensibles al
haz de energia; ocaracterizados porque se disponen en combinacidn
un bastidor; una placa de base sujeta al bastidor; un plato gira=
10. torio pare sostener un disco maestro; medios sujetos a la placa dq
base para sostener giratoriamente el plato giratorio; medios aco~
pladQs al plato giratorio para producir el movimiento de rotacidn
del mismo; una placa de cubierts montada al bastidor; cuya placa
de cubierta define una cdmara de grabacién, rodeando al plato gi-
15, ratorio, en cooperacidén con la placa de base; un carro; medios de
c¢ojinete sujetos a la placa de cubierta para sostener el movimientfo
de traslacién del carro con relacién a la placa de cubierta; una
columna grabadora, para proporcionar un haz de ensrgia representa
tivo de la sefial; sujetdndose la columna grabadora al carro para
20, efectuar un movimiento de traslacidén con el mismo, teniendo el ca-

rro y la placa de cubierta aberturas a través de las cuales sobre«

sale una parte de la columna grabadora introduciendose en la cémaﬂa
de grabac16n para Girigir dicho haz de energfa haciz el disco maed
tro sostenido por el plato giratorio; temiendo la abertura de la
25. placa de cubierta dimensiones que permiten el movimiento de trasl
cién de la columna grabadora; orientendose de tal modo los disposi
tivos de cojinete del carro que el movimiento de‘traslacidn del o
rro de por resulitado un movimiento del haz & energfa a lo large d

unt frayecto situado radialmente con respecto al centro del plato
i
i

30, giratorio; medios acoplados al carro para producir el mcvimiento
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de traslacién de la columna grebadora en correlacibén con el
movimiento de rotscién del plato giratorio, de forma que el
haz de energia realice la grabacién a lo largo de un surco es
plral sobre el disco maestro, un dispositivo de colocacibn

Se del haz electronico que comprende una plataforma, cuya plata=-
foraa ée sitqa dentro de la cémara de grabacién y se 6oloca ad
yacente al perimetro exterior del disco maestro sostenido por
el plato giratorio, teniendo la plataforma una superficie orieﬁ
tada en coincidencia con una superficie del disco maestro sos-
10, ~ tenido por el plato giratorio que es sensible al haz de ener=-
V gia; sirviendo ademds los medios que producen el movimiento dq
traslacidn para situar de una forma selectiva la columna grabg
dora sglineada con laplataforma para poder dirigir el baz de
energia sobre la superficie en coincidencia de la plataforma
15, de colocacidén con el fin de detectar caracteristicas pertinen
tes del haz de energia; medios para rarificar de una forma se
lectiva la cémara de grabacibén; y medios acoplados entre la
columna grabadora trasladable y la abertura de la placa de
cubierta para evitar que penetre aire en la camara de graba-
20, cibn & través de ls abertura’de la placa de cubierta,rcuando
se hé formado el vacio en la cémara de grabacidn,

R+~ Perfeccionamientos segun la reivindicacién 1,carac-
terizados porque compreuden el haz de energia un haz de electxo
nes, la plataforma &l dispositivo de colocacidn del haz compren
25, de una copa Faraday para determinar la intensidad del haz eleg
trdnico.

3,~ Perfeccionamientos segun la reivindicacién i,carac—
terizados porque el especimeny sostenido por la superficie

de coincidencia de la plataforma de colocacidn, comprende pg

3Q, queilas particulas de un material reflectante de energi. 2coloi

wacs
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das contra un fondo relativemente absorbente de la energia,com-
prendiendo la columna grabadora medios pars hacer que el haz
de energia explore el especimen, comprendiendo dicho aparato me
dios sensibles a la energia difundida por las particulas refleg
5. tantes de la energia de dicho especimen para producir una seifial
de control durante la exploracidém del especimen, comprendiendo ‘
el aparato ademas medios sensibles a la sefial de control para
formar una imagen con la forma y calidad del haz de energla.
4,- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,cerac-
10.| terizados porque el dispositivo de sustentacidén del plato gira
torio comprende un eje sujeto al plato giratorio, teniendo la
placa de base una abertura a través de la cual sobresale el
eje del plato giratorio fuera de la cimara de grabacidn, y me-
dios de cojinetes sujetos a la placa de base y situados fuera
15,| de la cémara de grabacién para sostener giratoriamente la parte
sobresaliente del eje del plato giratorio comﬁfendiendo el apa
rato adenas medios acoplados entre el eje del plato giratorio
¥y la abertura de la placa de la base para evitar que se introwx
duzca aire en la camara de grabacidén a través de la abertura
20.| de la placa de la base cuando se ha practicado el vaciio en la

cémara de grabacidn,

5.-?érfeccionamien$os segln la reivindicaeidn 1,carac
terizados porque los medios causmntes del movimiento de rota-
c¢idn del plato giratorio se situsn tembién fuers dela cémara
25,| de grabacién, y se acoplan a la parte sobresaliente del eje del
plato giratorio para trgnsmitir movimiento de rotacidn al platd
giratorio,
Eo= Perféccionamigntos segun la reivindicacién 1,carag

9

terizadoslporque ge disponen medios de apoyo sujetos al basti-

%0, dor para sostener el movimiento de la placa de cubieria con wg




Se

10.

150

20.

gunda posicidn, permitiendo la placa de cubierta en dicha prime

- 23:

lscidn a la placa de base entr una primera posicidén y una sg

ra posicidn el acceso a la superficie de sustentacidén del disco
maestro de dicho plato giratorio, ¥y a la parfe sobresaliente de
la columna grabadora, superponiéndose la placa de cubierta en
dicha segunda posicién a la placa de basepara definir ls camara
d2 grabacidn.
7.~ Perfeccionamientos segun la reivindicscién 1,caracte

rizados porque se disponen medios para obtener un enfoque apro
piado del haz de energia sobre la superficie en coinecidencia de
la pletaforma de colocacidén, comprendiendo dicho aparato ademas
medios para ajustar la columns grsbadora en respuesta a varia=-
ciones en la altura de la superficie sensible del disco msestro
con relacidn a la altura de la superficie de cOincidencia de
la plataforma de colocacién, para mantener un enfoque apropia~
do del haz de energia sobre la superficie sensible del disco ma
estro en todo el movimiento de traslacién de la columna grabados
ra sobre el disco maestro.

8.~ Perfeccionamientos en aparatos de grabacidén de discos
per haz de energia, tal y como queda sustancighente deserito en

la presente Memoria, y en los dibujos adjuntos.




Esta Memoria consta de veinticuatro hojas, escritas a maqui

na por una s0la cara.

Madrid, 1% JUL, 1976
RCA CORPORATION,
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